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Miten genemattori- ja modulaattoritryppiset anturit eroavat toisistaan? Selite
lyhyesti alla mainitut fysikaaliset ilrnidt (a-d)ja mittaussignaalin s),ntyminen
niissa. Millaisiin sovelluksiin naihin ilmiiiihin perustuvia antureih kaltetatur?

a) pietsoresistiivislys (piezoresistivity)
b) valojohta.vuus (photoconductivity)
c) pFosAtikijisyys (pFoelechicity)
d) pietsosahkiiisJys (piezoelectdcity).

Miksi mikoantureissa tarvitaan usein SiOr- ja SirNa-kerroksia? Miten kerokset
valnistetaa4 ja miten valmistustekniikka vaikuttaa niiden ominaisuuksiin?

SelitA, miten diodilla (pn-liitos) voidaan mitata liimpdtilaa ja valoa. piina myits
mittauskltkenndn periaate kunrnassakin tapauksessa. Miten anturit
kapseloidaan?

Aoa esimerkl<i piille valmistetur milromekaanisen virtausantudn rakenteesta ja
valmistusperiaatteesta.

Sefita kuvassa I esitet],n kiihtyvyysantudn toimintapeiiaate ja mittaustapa. Johda
yhtalit, joka liuvaa antudn laltdsignaalin V. riippuluutta kiihtyqydest?i a. Mki
on kiihtlvlysanturin resonanssitaajuus, jos palkin rnassa m = 200 pg ja
jousivakio k = 3300 N/m? Hahmottele antudn taajuusvasteen periaatteellinen
muoto. Miten resonarssitaajuus n?iklT siina?

Kuvassa 2 on esitetty piille valmistetun paineanturin layout. piikiekkoon on
valmistettu ohennettu kalvo sita takaa anisofooppisesti etsaamalla. Etsattu nelidn
muotoinen piikalvo on me*itty kuvaan punaisella katkoviivalla. SinisellA on
merkitty alumiinikeros. Selita kuvassa olevien eri alueiden ia osien merkitls.
Mlhin paineen mittaus peru!tuu. ja millaisella kytkenniilla sita mitaraan?

Liiros-padit
(meraliointi)

C = eoe,4
d

,-+y"
nJ

^I
|*'s

a^=

o'--r t
l- ,yr

vo

Kuya 1. Kiiltw)rysantud.


